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Abstract (en)
[origin: JP2021116806A] To improve discharge of gas existing in an intermediate port, and/or reduce backflow of gas in a direction opposite to a
pump direction starting from the intermediate port. SOLUTION: A molecular vacuum pump comprises at least one molecular pump stage and one
intermediate port. The pump stage allows gas to be transferred from the inlet to the outlet of the molecular vacuum pump. The pump stage has
one pump direction, and one passage cross section lateral to this pump direction. The intermediate port is located in the pump stage or on the
downstream side of the pump stage. In the molecular vacuum pump, a particularly static blocking element is arranged in front of the intermediate
port in the pump direction, and the blocking element locally reduces the passage cross section.SELECTED DRAWING: Figure 8

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beeinflussen des Saugvermdgens einer Molekularvakuumpumpe, welche wenigstens eine molekulare
Pumpstufe umfasst, mittels derer ein gasférmiges Medium entlang eines Strémungspfades von einem Einlass zu einem Auslass der
Molekularvakuumpumpe férderbar ist, wobei die Pumpstufe eine Pumprichtung und quer zur Pumprichtung einen Durchlassquerschnitt aufweist,
wobei das Beeinflussen des Saugvermdgens an einer ersten Stelle im Stromungspfad der Molekularvakuumpumpe erfolgt, némlich durch Vorsehen
eines Blockierelements an einer zweiten, von der ersten Stelle verschiedenen Stelle im Stromungspfad der Molekularvakuumpumpe, durch welches
der Durchlassquerschnitt lokal reduziert ist.
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